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㸲 研✲ィ画最⤊年度前年度応募を⾜う場合のグ㏙事㡯㸦ヱ当⪅は必ずグ㏙すること㸦公募せ㡿㸰㸴㡫参照㸧㸧 

本◊✲の◊✲代⾲⪅が⾜っている、令和㸲(2022)年度が最⤊年度に当たる⥅⥆◊✲ㄢ㢟の当初◊✲ィ画、その◊✲によって

得られた新たな▱ぢ➼の◊✲成果をグ㏙するとともに、当ヱ◊✲の㐍展を㋃まえ、本◊✲を前年度応募する理由㸦◊✲の展㛤

状況、⤒㈝の必せ性➼㸧を㸯㡫以内でグ㏙すること。 

ヱ当しない場合はグ㏙欄を削㝖することなく、✵欄のまま提出すること。 
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